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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 プ ラ ズ マ を 生 成 し 、 試 料 に 高 周 波 電 圧 を 印 加 す る こ と に よ り 被 処 理 材 を エ ッ チ ン グ す る
装 置 を 用 い て 、 Ａ ｒ Ｆ レ ジ ス ト マ ス ク を 用 い て Ｓ ｉ Ｏ Ｃ Ｈ 膜 の エ ッ チ ン グ を 行 う エ ッ チ ン
グ プ ロ セ ス に お い て 、

希 ガ ス （ 例 え ば Ａ ｒ ） を 用 い な い こ と を 特 徴 と す る プ ラ ズ マ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の プ ラ ズ マ 処 理 方 法 に お い て 、 低 圧 力 （ ２ ． ０ Ｐ ａ 以 下 ） の 圧 力 で プ ラ ズ
マ 処 理 を 行 う こ と を 特 徴 と す る プ ラ ズ マ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ 記 載 の プ ラ ズ マ 処 理 方 法 に お い て 、

る こ と を 特 徴 と す る プ ラ ズ マ 処 理 方 法 。

Ｃ Ｆ ４ と Ｃ Ｈ Ｆ ３ の 混 合 ガ ス ま た は Ｃ Ｈ Ｆ ３ と Ｎ ２ の 混 合 ガ ス も し く は Ｃ Ｆ ４ と Ｎ ２ の 混
合 ガ ス を 用 い 、

磁 場 を 用 い て プ ラ ズ マ を 生 成 す
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